
Покрытие диоксида олова на кремнии,  
прекурсор [Sn(Н2О)2Cl4]·18К6

Покрытие диоксида олова на кремнии,  
прекурсор [Sn(18К6)Сl4]

Покрытие диоксида олова на кремнии, 
прекурсор Sn-15К5-НАсАс

Покрытие диоксида олова на кремнии, 
прекурсор Sn-15К5-Нас
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Отклики на 10 ppm NO2 при 300 ºC 

Прекурсор
сенсорного 

материала на основе  
SnO2

Температура
Отклик сенсора

S = Rgas/Rair

T ºC NO2, 10ppm

[Sn(18К6)Cl4]

200 1.29

250 1.53

300 1.70

[Sn(Н2О)2Cl4]·18К6

200 1

250 1

300 1.32
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Испытания сенсорного материала при нанесении методом AACVD 

Морфология покрытий при нанесении методом APCVD 


